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Voraussetzungen nach 
Prüfungsordnung 
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Empfohlene 
Voraussetzungen 

Grundlagenkenntnisse in der Physik; 
Interesse an Optik, Präzisionsmesstechnik, Laseranwendungen, 
Fotographie 

Angestrebte Lernergebnisse 

Die Studierenden erläutern die Prinzipien geometrischer Optik und 
interpretieren optische Strahlengänge. Sie benennen die 
Funktionsweise verschiedener optischer Elemente und Instrumente. 
Sie unterscheiden verschiedene Arten von Lasern hinsichtlich Ihrer 
Eigenschaften und Verwendungszwecke. 
Die Studierenden erklären Phänomene der Wellenoptik und 
beschreiben Interferenz- und Beugungseffekte. Sie benennen die 
Funktionsweise optischer Messinstrumente und 
können diese hinsichtlich ihrer Einsatzmöglichkeiten einordnen. Sie 
diskutieren kooperativ in Kleingruppen fachspezifische Probleme. Sie 
können sich anhand verschiedener Fachliteratur in neue Themen 
einarbeiten. 

Inhalt 

Geometrische Optik, Bauteile und Instrumente 

• Wellenoptik, Interferenz und Beugung 

• Laser, optische Messmethoden, Präzisionsmesstechnik 

• Nichtlineare Optik 

• Hochauf lösende Mikroskopie (STED, PALM) 

• Lichtwellenleitung 

Die Studierenden diskutieren und evaluieren in kleinen Gruppen im 
Rahmen von Tutorials und Experimenten die Grundlagen und 
Anwendungen der Optik. 
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